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摘要(译)

提供一种OLED显示装置及其制造方法。通过在红色OLED元件，绿色
OLED元件，蓝色OLED元件的阳极层中分别配置第一透明半导体层，第
二透明半导体层和第三透明半导体层，并将其设置为具有各种厚度以实
现红色OLED元件，绿色OLED元件，蓝色OLED元件的发光效率分别达
到最佳，第一透明半导体层，第二透明半导体层和第三透明半导体层通
过等离子体增强化学品沉积形成具有三个掩模的气相沉积。红色OLED元
件，绿色OLED元件，蓝色OLED元件中的空穴传输层的厚度相同，因此
它们可以用一个共同的金属掩模在相同的蒸发工艺中形成。
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